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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ША­
РИКОВ

(57) Использование: в абразивной обработ­
ке хрупких материалов, в частности при тон­
ком шлифовании и полировании стеклянных 
шариков. Сущность: устройство включает 
нижний неподвижный диск 1, приводную 
планшайбу 3 и планшайбу-кольцо 5, уста­
новленное на опорные шарики 8. располо­
женные в кольцевой канавке 7 диска 1. 
Между планшайбой 3 и кольцом 5 располо­
жен сепаратор 9, в нижней части которого 
имеются прорези 12 для размещения обра­
батываемых шариков 6. Сепаратор 9 опира­
ется буртиком 10 на уступ 11 кольца 5. 1 ил.

Л ю в

ыо

оо

У777777)7777777



1791100

Изобретение относится к абразивной 
обработке хрупких материалов и может 
быть использовано при тонком шлифовании 
и полирований стеклянных шариков.

Известно устройство для обработки по­
верхностей сфер между нижним неподвиж­
ным диском и двумя верхними соосными 
планшайбами, связанными с отдельными 
приводами вращения. Недостатком устрой­
ства является невысокая точность обработ­
ки шариков вследствие биения рабочих 
.'поверхностей вращающихся планшайб,

Наиболее близким по технической сущ­
ности к предлагаемому изобретению явля­
ется устройство для обработки шариков 
между соосно расположенными нижним не­
подвижным диском, внутренней планшай­
бой, связанной с приводом вращения, и 
свободным кольцом, устанавливаемым на 
обрабатываемые шарики. Недостатком уст­
ройства является возможность поврежде­
ния НОверхности шариков вследствие их 
контакта друг с другом в зоне обработки.

Целью изобретения является повыше­
ние качества обработки шариков.

Указанная цель достигается тем, что в 
устройстве для обработки шариков, разме­
щенных между соосно расположенными 
нижним неподвижным диском, внутренней 
планшайбой, связанной с приводом враще­
ния, и кольцом, между внутренней план­
шайбой и кольцом устанавливают 
сепаратор, выполненный в виде втулки, 
имеющей прорези в нижней части для раз­
мещения шариков и буртик в верхней части 
для опоры на кольцо, а на периферии ниж-. 
него диска выполнена кольцевая канавка 
для опорных шариков, на которые устанав­
ливают кольцо.

Такое техническое решение исключает 
контакт шариков между собой в рабочей 
зоне, так как шарики разделены перемычка­
ми сепаратора. Угловая скорость вращения 
сепаратора близка к угловой скорости коль­
ца, поэтому силы трения шариков о сепара­
тор незначительны, что позволяет 
достигнуть высокое качество обработанной 
поверхности. В процессе обработки шарики 
находятся в контакте с рабочими поверхно­
сти инструмента и сепаратора', движущими­
ся с различными угловыми скоростями, что 
способствует.постоянному изменению по­
ложения мгновенной оси вращения шари­
ков в пространстве, а следовательно и 
высокой точности шариков,

На чертеже изображено предлагаемое 
устройство в разрезе.

Устройство содержит нижний непод­
вижный диск 1 с кольцевой выемкой 2, внут­
реннюю приводную планшайбу 3 с фаской 4 
и наружную планшайбу -  кольцо 5, между 

5 которыми расположены обрабатываемые 
шарики 6. На периферии нижнего диска 1 
выполнена кольцевая канавка 7 для опор­
ных.шариков 8, на которые устанавливается 
кольцо 5. Между внутренней планшайбой 3 

10 и кольцом 5 установлен сепаратор 9, опира­
ющийся буртиком 10 на уступ 11 рабочего 
кольца 5. В нижней части сепаратора 9 име­
ются прорези 12, в которых размещаются 
шарики 6. разделенные между собой пере- 

15 мычками 13.
Устройство работает следующим обра­

зом.
Внутреннюю планшайбу 3 отводят 

вверх, Шарики б укладывают на кольцевую 
20 выемку 2 нижнего диска 1 в прорези 12 

сепаратора 9. Планшайбу 3 опускают вниз 
до касания фаски 4 с шариками 6 и устанав­
ливают требуемую нагрузку.

При вращении приводной планшайбы 3 
25 шарики 6 перемещаются по кольцевой вы­

емке 2 нижнего диска 1. Движущиеся шари­
ки 6 вызывают вращение рабочего кольца 5 
и сепаратора 9 в том же направлении, что и 
планшайбы 3, но с меньшей скоростью. В 

30 процессе обработки шарики 6, разделенные 
перемычками 13, не контактируют друг с 
другом. Угловая скорость вращения сепара­
тора 9 незначительно отличается от угловой 
скорости кольца 5, поэтому силы трения ша- 

35 риков 6 о перемычки 13 малы. Указанные 
факторы способствуют высокому качеству 
поверхности обрабатываемых шариков.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Устройство для обработки шариков, 

40 размещенных между соосно расположен­
ными нижним неподвижным диском, свя­
занной с приводом вращения внутренней 
планшайбой с конической фаской и охваты­
вающей ее наружной планшайбой, свобод- 

45 но установленной относительно 
внутренней, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, 
с целью повышения качества обработки, ус­
тройство снабжено расположенным с воз­
можностью вращения между внутренней и 

50 наружной планшайбами секпаратором в ви­
де втулки с прорезями для размещения в 
них по одному шарику и буртиком, предназ­
наченным для опоры на наружную планшай­
бу, установленную на нижнем диске 

55 посредством введенных в устройство шари­
ков, расположенных в выполненной на его 
периферии кольцевой канавке.


